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Abstract (en)
[origin: US4756619A] A reflectance measuring apparatus for contactless measurement is described, in which the result of measurement is not
dependent on the distance from the test object within a predetermined range. This is attained by disposing the light source in the focus of a
condenser, and by providing that the measuring area is smaller than the core region inside the irradiated area on the surface of the test object.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Remissionsmeßgerät zur berührungslosen Messung, bei dem das Meßergebnis vom Abstand der Probe innerhalb eines
Bereiches (Δd) unabhängig ist. Dies wird dadurch erreicht, daß die Lichtquelle (11) im Fokus eines Kondensors (12) angeordnet ist und daß die
Meßfläche (m) kleiner ist als der Kernbereich (k) innerhalb der Bestrahlungsfläche (b) auf der Probenoberfläche (10b).
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